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Стенд предназначен для контроля распределения плотности выходной 
мощности лазерного излучения в диапазоне от 20 мВт до 12 Вт. В данном 
стенде используется анализатор лазерного излучения 1/2" SensorLa- 
serCamlllD, который представляет собой матричный фотоприемник с пла­
той видеозахвата и необходимым программным обеспечением для визу­
ального наблюдения и анализа профиля луча (см. рисунок).

Перед началом измерения плот­
ность мощности лазерного излучения 
источника необходимо ослабить до 
определенного уровня. С этой целью 
в стенде в качестве светоделителей 
используются: ловушка, подвижный и 
неподвижный клин, предназначенные 
соответственно для предварительного 
и окончательного ослабления, а также 
полного устранения влияния поляри­
зации на распределение мощности излучения при отражении лазерного 
луча. Поскольку уровень мощности на анализаторе после светоделителей 
все еще велик, на пути луча лазера устанавливают дополнительно блок из 
двух наборов фильтров, для дискретного и плавного ослабления. Для дис­
кретного ослабления используются сменные нейтральные фильтры с 5* 
уменьшением коэффициента пропускания у каждого последующего филь­
тра, а для плавного ослабления используют фильтры, изготовленные в 
форме клиньев. Данный набор эквивалентен плоскопараллельной пла­
стине. При смещении клиньев проис.ходит изменение суммарной толщи­
ны, что влияет на пропускание всей системы. Для исключения прожига 
светочувствительных элементов анализатора осуществляют предвари­
тельное измерение уровня мощносзи, прошедшего через диафрагму диа­
метром 0,15 мм узла призмы предварительного фотоприёмного усилителя 
(ФПУ), на выходе которого фиксируется электрический сигнал. При до­
стижении требуемого уровня сигнала, узел призмы ФПУ выводят из оп­
тического тракта и далее контролируют распределение плотности мощно­
сти непосредственно анализатором.
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